ZEISS LIBRA 120

RESUMEN
CATEGORIA Microscopio Electrénico de Transmision con Filtro de Energia.
TECNICAS

®  Microscopia electronica de barrido.

® EELS

® ESI

®  Tomografia

®  CrioTEM.
RESPONSABLES Juan Luis Ribas // Cristina Vaquero // Asuncion Fernandez.
LOCALIZACION Edificio CITIUS, Planta Baja, Ala Izquierda.

CARACTERISTICAS TECNICAS

®  Tension de trabajo: 40 - 120 kV (en pasos de 20 kV).

B Resolucién maxima
= Punto a punto: 0.34 nm
= Limite de informacién: < 0.20 nm
=  STEM: <1.50 nm

B Sistema de iluminacion Koehler

® Rango de aumentos:
= TEM:8-630,000X
= STEM: 50 - 1,000,000X
= EELS: 20- 315X

®  Stage
= Goniémetro de 5 ejes
= Inclinacion a/f: £75° / £30°

®  Modos de operacion:
= EFTEM: Global and elastic BF/DF/Low Dose (elemental and structure sensitive
contrast)
= Analysis: EELS, ESI, Image EELS, Spectrum Imaging, EDS
= Diffraction; Global and elastic SAED, CBED, LACBED, micro-ED
= STEM: SE, BSE, HAADF, BF, DF, EDS

®  Sistema de adquisicién digital de imagenes (camara de porte inferior SSCCD de 2Mpx).



